
Japan Gas Appliances lnspection Association

タイム技研株式会社
メカトロニクス事業部、エレクトロニクス事業部、

エコシステム事業部

登録証

愛知県丹羽郡大口町城屋敷2-2-1

JIA-QAセンターの審査登録制度に基づく審査の結果、下記に示す

品質マネジメントシステム規格に適合していることを証します。

登録番号:dQ0117J

IS09001:2015+Amd l:2024, JIS Q 9001:2025

登録範囲

電磁弁、比例弁の設計・開発及び製造
電磁弁・上ヒ例弁の複合製品の設計・開発及び製造
センサーの設計,開発及び製造
電子コントローラー(制御基板)の設計・開発及び製造
環境関連機器の設計・開発及び製造
省力化/省人化機器の設計・開発及び製造

登錆こ含まれる事業F祈の名称及び所在地並びに各事業F7Hこ該当する登録縮囲は付属耆こ三諌吋る。

2024年6月4日 有効期限:2027年6月3日登録日

初回登録日.1997年8月4日 2026年2月12日発行日
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Japan Gas Appliances lnspection Association

タイム技研株式会社
メカトロニクス事業部、エレクトロニクス事業部、

エコシステム事業部

登録に含まれる事業所の名称及ぴ所在地、並ぴに各事業所に該当する登録範囲

メカトロニクス事業部北工場.愛知県丹羽郡大口町城屋敷2-2-1
電磁弁、比例弁の設計・開発及び製造1

電磁弁止ヒ例弁の複合製品の設計・開発及び製造2

センサーの設計・開発3

メカトロニクス事業部高知工場(タイム技研高知株式会社)
高知県宿毛市平田町戸内字扇3386-57
電磁弁、比例弁の製造1.

電磁弁止ヒ例弁の複合製品の製造2.

3.センサーの製造

エレクトロニクス事業部本社:愛知県丹羽郡大口町外坪5-98
電子コントローラー(制御基板)の設計,開発

エレクトロニクス事業部下呂工場(タイム技研岐阜株式会社)
岐阜県下呂市萩原町上呂1980-1
エレクトロニクス事業部高山工場(タイム技研岐阜株式会社)
岐阜県高山市国府町蓑輪字清水87
電子コントローラー(制御基板)の製造
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登録番号:dQ0117J
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Japan Gas Appliances lnspection Association

タイム技研株式会社
メカトロニクス事業部、エレクトロニクス事業部、

エコシステム事業部

登録に含まれる事業所の名称及ぴ所在地、並ぴに各事業所に該当する登録範囲

付

メカトロニクス事業部第1製造部生産2課(関工場)
岐阜県関市倉知3110-1
1.電磁弁の製造
電磁弁・上ヒ例弁の複合製品の製造
センサーの製造3.

^

登録番号:dQ0117゛

■^

(2/2)

エコシステム事業部エコシステムセンター:岐阜県関市巾3-42-1
1.環境関連機器の設計・開発及び製造
2.省力化/省人化機器の設計・開発及び製造
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Japan Gas Appliances lnspection Association

TIME ENGINEERING CO., LTD.
Mechatronics DNision, Electronics Division,

Ecosystem Division

CeπぴIcate qf

Registrati011

2-2-1, shiroyashiki, oguchi・cho, Niwa・gun, Aichi, Japan

Registration Number: JQ0117J

11asheen assessedtoc0血Ply
quah'むylwanagementsystem

IS09001:2015+Amd l:2024, JIS Q 9001:2025

Scope of Registration

and Development, and Manufacture of solenoid valves and proportional valves.Design1.

and Development, and Manufacture of combined products of solenoid valves and2 Design
Proportional valves.
3. Design and Development, and Manufacture of sensors.
4. Design and Development, and Manufacture of Electronic controls

and Manufacture of Environment・related Equipment.and Development,5. Design
and Manufacture of Labor・saving Equipment.and Development,6. Design

With thereq破ンemeむtsofthe1わUOW1力g
Stahdard

The name and location of sites registered, and the scope of registration as applicable at each site are described
in the appendix

4th June 2024RegiS廿ation Date

Original Registration :4th August 1997
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Cedificate Expiration Date :3rd June 2027

Date of lssue :12th February 2026
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Japan Gas Appliances lnspection Association

TIME ENGINEERING CO., LTD.
Mechatronics DNision, Electronics Division,

Ecosystem Division

4Ppeπdix

The Name and Location ofS託e Registered, and scope of Registration AS Applicable at Each S詮e

Mechatronics Division North plant2-2-1, shiroyashiki, oguchi・cho, Niwa・gun, Aichi, Japan
1. Design and Development, and Manufacture of solenoid valves and proportional valves
2. Design and Development, and Manufacture of combined products of solenoid valves and
Propodional valves
3. Design and Development of sensors

Mechatronics Division Kochi plant(TIME ENGINEERING KOCHI CO.,LTD.).
3386-57, Aza ohgi, Henai, Hirata・cho, sukumo・shi, Kochi, Japan
1, Manufacture of solenoid valves and proportional valves
2. Manufacture of combined products of solenoid valves and proportional valves
3. Manufacture of sensors

Registration Number: JQ0117J

(1/2)

Electronics Division Head 0什ice:5-98 Totsubo, ohguchi・cho, Niwa・gun, Aichi, Japan
Design and Development of Electronic contro!S

Electronics DNision Gero plant(TIME ENGINEERING GIFU CO.,LTD.)
1980-1 Jouro, Hagiwara・cho, Gero・shi, Gifu, Japan
Electronics Division Takayama plant(TIME ENGINEERING GIFU CO.,LTD.).
87, Minowa aza shimizu, Kokufu・cho, Takayama・shi, Gifu, Japan
Manufacture of Electronic controls.

Registration Date :4th June 2024

Original Registration :4th August 1997
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Ced市Cation Expiration Date :3rd June 2027
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Japan GasAppliances lnspectionAssociation
4-10Akasaka l・chome, Minato・ku, Tokyo, Japan
Chai肋an and chiefExecutive 0所Cer
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Japan Gas Appliances lnspection Association

TIME ENGINEERING CO., LTD.
Mechatronics Division, Electronics Division,

Ecosystem Division

4Ppeπdix

The Name and Location ofsite Registered, and scope of Registration AS Applicable at Each site
Mechatronics DNision NO.1 Production Dept. seki plant:3110-1, Kurachi, seki・shi, Gifu, Japan
Manufadure of solenoid valves1.

Manufacture of combined products of solenoid valves and proportional valves2.

Manufacture of sensors.3.

Registration Number: JQ0117J

Ecosystem DNision ECO.system center:3-42-1, Haba, seki・shi, Gifu, Japan
1. Design and Development, and Manufacture of Environment・related Equipment
2. Design and Development, and Manufacture of Labor・saving Equipment.

(2/2)

Registration Date :4th June 2024

Original Registration :4th August 1997
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Certi打Cation Expiration Date :3rd June 2027

見幸 or MUι71ι゛

ξ1'AFン
NIT'ON 厶費費晶H゜

MS
CMO04

兪

Date of lssue :12th February 2026
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JIA・QA center
Japan GasAppliances lnspedion Association
4-10Akasaka l・chome, Minato・ku, Tokyo, Japan
Chai肋an andchiefExecutive 0所Cer
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